
去离子水清洗设备监测：
去离子水通常用于工业制造的清洗流程中，其制造过程需要监测是否达到
制取的压力值。此外，还需要监测进、出水口是否发生堵塞或漏损，保障制
取流程的正常运行。

应用挑战：
1、要求产品性能稳定，耐压性强

2、需要高精度的产品，保证制取过程顺利

3、工况恶劣，有腐蚀性

解决方案优势：
1、可根据需求定制精度更高的产品

2、可提供IP68防护等级的产品

3、提供数显表头压力监测产品，可直接查看数据

MPM5581型
智能压力开关
气体、液体介质的压力测量

PNP开关、电压、电流输出可选

PNP开关点设定，支持开关动作延时

MPM5589型
智能液位开关
液体、油介质的液位测量

PNP开关、电压、电流输出可选

PNP开关点设定，支持开关动作延时

MPM4700型
智能液位变送器
4mA～20mA DC两线制电流输出

采用数字温度补偿及非线性修正技术

具备RS485通讯接口（自定义协议）或
HARTâ通讯协议

MFE600E型
一体式电磁流量计
测量精度不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导
率变化的影响

测量管内无阻碍流动部件、无压损

结构简单，安装方便，对直管段要求不高

M20型
压力变送器
高性能高性价比

适用于通用工业

全焊接、适配透气膜
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